
OPTIK
VAKUUM BESCHICHTUNGS-

 ANLAGEN & EXPERTISE

Hochproduktive optische Beschichtung
durch präzise & automatisierte Prozesse

mit flexiblen AnlagenplattformenOP
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HOCH PRODUKTIVE
OPTISCHE
BESCHICHTUNG
DURCH PRÄZISE &
AUTOMATISIERTE PROZESSE
Die Nach fra ge nach opti schen Pro duk ten ist in den letz ten
Jah ren stark ge stie gen, be son ders nach Prä zi si ons op tik.
Mega trends wie au to no mes Fah ren, das Inter net der Din ge
und Vir tu el le Re a li tät wer den das Markt wachs tum zu sätz -
lich stei gern.

Ei ne we sent li che Vor aus set zung für die se Pro duk te sind
hoch prä zi se Be schich tun gen. Sie nut zen die op ti schen In -
ter fe renz ei gen schaf ten aus und ver lei hen den Prä zi si ons -
op ti ken so ih re ge wünsch ten Funk tio nen.

VON ARDENNE hat über vie le Jahr zehn te Er fah rung in der
Ent wick lung und Fer ti gung von Va ku um be schich tungs an la -
gen ge sam melt. Des halb pro fi tie ren un se re Kun den von
un se rem tie fen Ver ständ nis der phy si ka li schen Pro zes se
der Va ku um be schich tung und den Er kennt nis sen aus ih -
rem Ein satz in un ter schied lichs ten An wen dun gen.

Die ses Wis sen ha ben wir in die Ent wick lung zahl rei cher
An la gen platt for men ein flie ßen las sen. Da mit kön nen un se -
re Kun den das kom plet te An for de rungs spek trum ab de -
cken: von For schung und Ent wick lung über die Pi lot- bis
hin zur Mas sen pro duk ti on.

Dichtere & stabilere Beschichtungen

für Ent spiegelungen & optische Filter



Spezielle CARS-Prozess technologie

für optische Schichten höchster Güte



Bis zu 30 % schnellere Produktion

durch simultane doppel seitige Beschichtung




SUBSTRATE
Hoch prä zi se Be schich tun gen sind ei ne Vor aus set zung für Prä zi si ons op ti ken. Sie nut zen die In ter fe renz ei gen schaf ten aus und sor gen für
die ge wünsch ten Ei gen schaf ten.

VON ARDENNE kennt die physikalischen Prozesse, die für die Vakuumbeschichtung optischer Komponenten notwendig sind, aus eigener
Erfahrung. Und wir verfügen über das Know-how, diese auf eine Vielzahl unterschiedlicher Substratformen und -größen anzuwenden.

ULTRADÜNNGLAS

0,1 ~ 0,3 mm dick
Ø 200 mm

Wafer-Level-Optik

3D-Abtastung

WAFER (Si, InP, GaAs)

0.7 mm thick
Ø 4″, 6″, 200 / 300 mm

Wafer-Level-Optik

Laserdioden

STANDARD

1,0 ~ 6,5 mm dick
Ø 1″, 2″, 25 / 50 mm

□ 50 x 50 mm  / 100 x 100 mm2 2

Katalogoptiken

Laseroptik

KEILFÖRMIG

Wie Standard, aber mit
nicht parallelen Oberflächen

(Δ << 1°)

Katalogoptiken

Laseroptik

GROßFLÄCHIG
2 ~ 50 mm dick,

Ø bis zu 200 mm,
□ bis zu 300 x 400 mm2

AV/VR/XR

Automotive, HUD

KUBISCH

5 x 5 x 5 mm  bis zu
70 x 70 x 70 mm

3

3

Telecom-Optik

SPHÄRISCH
5 mm – 70 mm dick

Ø bis zu 200 mm

Laseroptik

Röntgen/EUV-Optik

ZYLINDRISCH
Bis zu 70 mm dick,
bis zu 200 mm breit

Laseroptik

Röntgen/EUV-Optik

PRISMEN
Bis zu 70 mm
Kantenlänge

Katalogoptiken

Periskop-Optik



Reflexion mit höchster Effizienz
durch dielektrische Wechse lschichten

VERA

Verdampfungsanlage für

optische Anwendungen

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



DIELEKTRISCHE SPIEGEL

Op ti sche Spie gel aus dielek tri schen Wech sel schich -
ten fin den sich in ver schie de nen An wen dungs be rei -
chen wie der. Das sind bei spiels wei se bio me di zi ni sche
An wen dun gen wie Zahn spie gel, Ma te ri al be ar bei tung
zur Füh rung und Len kung von La ser strah len, als ef fi -
zi en te Re flek to ren (Bragg-Spie gel) in Licht lei tern und
op ti schen Re so na to ren. Auch im Be reich AR/VR/XR
als teil re flek ti ve Kom po nen ten für Pro jek ti on und Dis -
play an wen dun gen wer den sie ver wen det.

Im Ver gleich zu Me tall spie geln las sen sich dielek tri -
sche Schicht sys te me sehr an wen dungs spe zi fisch ge -
stal ten. Da durch kann im Hin blick auf die Wel len län ge
ein se lek ti ves, schmal- oder breit ban di ges Ver hal ten
rea li siert wer den. Zu dem sind dielek tri sche Re flek to -
ren win kel sen si tiv.

Wenn Sie dielek tri sche Spie gel schich ten funk tio nal
ver bes sern wol len, be darf es ge stei ger ter Ab schei de -
prä zi si on, Schicht gü te und Re pro du zier bar keit. Für
die sen Zweck hat VON ARDENNE die OPTA X mit spe -
zi el ler CARS-Pro zess tech no lo gie ent wi ckelt.

Glatte optische Schichten

höchster Güte

durch spezielle CARS-Prozess -
technologie



Bis zu 50 % weniger

Personalaufwand

durch vollautomatisierte
Rezeptsteuerung, Carrier-
Handling & Substratbestückung 



Optische in-situ

Prozessüberwachung

zur kontinuierlichen
Spezifikationskontrolle




Strahlteiler
Beschichtungsbeispiel


Breitbandspiegel
(BBHR)
Beschichtungsbeispiel

Selektiver Lichteintritt mit hoher Transmission
durch optische Vergütung viel fältiger Substrat formate

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



OPTISCHE FENSTER

Op ti sche Fens ter er lau ben den Licht durch lass
be stimm ter Wel len län gen für op to elek tro ni -
sche Sys te me und schüt zen sie zu gleich vor
stö ren den Um ge bungs ein flüs sen. Sie kom -
men in der Luft- und Raum fahrt in dus trie für
An wen dun gen wie Erd be ob ach tung, Fern er -
kun dung, Um welt über wa chung, Hö hen- und
Ent fer nungs mes sung, LiDAR, Ra dar, Ka me ra -
sen so ren, Pi lo ten sicht sys te men zur Kol li si ons -
ver mei dung und in Kom mu ni ka ti ons sys te men
zum Ein satz. Da mit sind op ti sche Fens ter ein
mis si ons kri ti sches Ele ment in der be mann ten
und un be mann ten Luft- und Raum fahrt.

Form und Grö ße der op ti schen Fens ter sind
na he zu be lie big. Oft han delt es sich um fla che
Glas plat ten, die min des tens durch ei ne beid -
sei ti ge An ti re fle xi ons be schich tung (AR) für ei -
ne ma xi ma le Trans mis si on im ge wünsch ten
Fre quenz be reich op ti miert sind.

Wir bie ten Ih nen mit der OPTA X ei ne Be -
schich tungs an la ge, die bes tens für die se An -
wen dung ge eig net ist. Die An la ge ist für ei ne
Viel falt von geo me tri schen For men an Sub -
stra ten ge eig net.

Beschichtung vielfältiger Substrate

möglich

durch Anpassung der Anlagen an
verschiedene Geometrien



Spart Kosten & Energie

durch simultane doppel seitige Ent -
spiegelung



Bis zu 50 % weniger

Personalaufwand

durch voll automatisierte Rezept steuerung,
Carrier-Handling & Substrat bestückung




Antireflexbeschichtung
Beschichtungsbeispiel



Beschichtungslösungen für Optische Wellenleiter
für ein brilliantes Augmented-Reality Erlebnis

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

HISS

Horizontale

Beschichtungsanlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



WELLENLEITER FÜR
AUGMENTED REALITY

Su chen Sie nach Be schich tungs lö sun gen für
AR-Wel len lei ter, die durch höchs te Halt bar keit
und op ti ma le op ti sche Ei gen schaf ten über -
zeu gen?

Durch die Nut zung der Ma gne tron-Sput ter-
Tech no lo gie bie ten wir Ih nen leis tungs star ke
Be schich tungs an la gen und Ver fah ren für re -
flek tie ren de Wel len lei ter. Die se zeich nen sich
durch her aus ra gen de Lang le big keit, ver bes -
ser te op ti sche Qua li tät so wie prä zi se Re pro -
du zier bar keit aus – Vor aus set zun gen, die ge -
ra de für An wen dun gen in Aug men ted Re a li ty,
Te le kom mu ni ka ti on, Sen so rik und in te grier ter
Op tik ent schei dend sind.

Mit un se ren fort schritt li chen Be schich tungs -
an la gen, un se rer Ex per ti se und mo derns ter
Tech no lo gie un ter stüt zen wir Sie da rin, hoch -
wer ti ge Wel len lei ter mit her aus ra gen der Leis -
tung her zu stel len.

Überlegene Haltbarkeit

durch sehr dichte Beschichtungen mittels
Magnetron-Sputtern



Verbesserte optische Leistung

durch hochpräzise Abscheidung von
Einzel- und Mehrschichtsystemen



Reproduzierbarkeit und

Skalierbarkeit

durch Erfahrung bei der Übertragung von
Technologien vom Labor in die
Serienfertigung




Funktionsprinzip
eines Wellenleiters für AR


AR-Brille
mit Wellenleiter

Optik trifft Halbleiter:
optische Interferenz schichten für Filter-on-Chip-
CMOS, hyper spektrale Sensoren & spektrale Abtastfilter

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion



WAFER-LEVEL-OPTIK

Op ti sche Fil ter schich ten, die di rekt auf Glas-
oder Halb lei ter wa fern ab ge schie den wer den,
er mög li chen op ti sche Pro duk te, die ei ne sehr
ge rin ge Grö ße und ein wett be werbs fä hi ges
Preis-Leis tungs-Ver hält nis ha ben. Da her ha -
ben sie den Weg in ver schie de ne Märk te wie
die Un ter hal tungs elek tro nik oder die Au to mo -
bil in dus trie ge fun den. Durch die stei gen de
Nach fra ge nach Groß se ri en fer ti gung rückt die
Wa fer-Le vel-Op tik in den Fo kus der In dus trie.

Mit der OPTA X bie ten wir Ih nen ei ne Be -
schich tungs an la ge, die spe zi ell für die An for -
de run gen in den Be rei chen der Pho to nik und
Wa fer-Le vel-Op tik ent wi ckelt wur de.

Für die Mul ti lay er-Be schich tung von wa fer ba -
sier ten Mi kro lin sen-Ar rays, Halb lei ter sen so ren
oder Fil ter-on-Chip-CMOS er mög licht Ih nen
die OPTA X ei ne voll au to ma ti sier te, SEMI-
kom pa ti ble Wa fer-Hand ha bung zur In te gra ti on
in Halb lei ter fa bri ken. Ne ben Wa fern mit 200
Mil li me tern Durch mes ser ist die OPTA X zu -
sätz lich für Wa fer grö ßen bis 300 Mil li me ter
ge eig net.

Optische Filter  schichten direkt auf

Glas- & Halb leiter-Wafern

zum Beispiel für Silizium bauteile



Optische Überwachung der Trans -

mission oder Re flexion

direkt auf dem Wafer



SEMI-kompatible Wafer handhabung

für die Integration in Halbleiter fabriken




Schmalband filter
Beschichtungsbeispiel



Ultra-präzise optische
Be schicht ungen für große Aper turen
mit höchster Gleich mäßigkeit

SKYVA

Beschichtungsanlage für

große astronomische

Spiegel

VERA

Verdampfungsanlage für

optische Anwendungen

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



GROSSFLÄCHENOPTIK

Su chen Sie Be schich tungs lö sun gen für gro ße
op ti sche Flä chen mit be son ders an spruchs -
vol len An for de run gen, et wa für as tro no mi -
sche Spie gel te le sko pe, groß flä chi ge La ser -
spie gel für Fu si ons pro jek te oder an de re An -
wen dun gen in der Luft- und Welt raum über -
wa chung? Un se re Tech no lo gi en für Ma gne -
tron-Sput tern, Elek tro nen strahl ver damp fung
und ther mi sche Ver damp fung bie ten Ih nen
die er for der li che Prä zi si on.

Die Be schich tung gro ßer op ti scher Flä chen
er for dert au ßer ge wöhn li che Prä zi si on. Im Te -
le skop bau kön nen ein zel ne Spie gel ei nen
Durch mes ser von mehr als acht Me tern ha -
ben und auf ei ne Ober flä chen ge nau ig keit von
et wa 20 Na no me tern po liert sein. Beim Auf -
brin gen hoch re flek tie ren der Schich ten aus
Alu mi ni um, Sil ber oder Gold muss der Be -
schich tungs pro zess die se Ge nau ig keit be -
wah ren und darf die idea le pa ra bo li sche oder
hy per bo li sche Form des Spie gels nicht ver for -
men. In der Pra xis er for dert dies ei ne Gleich -
mä ßig keit im Na no me ter be reich über die ge -
sam te Ober flä che.

Höchste Reflektivität &

Beständigkeit

durch Mag ne tron-Sput ter tech no lo gie für
me tal li sche Schich ten und Schutz be -
schich tun gen



Konturkonforme Abscheidepräzision

durch dynamische Prozessführung



Beschichtung größter

Aperturflächen

durch angepasste Sonderkonstruktionen




Hochreflektive
Beschichtungen
Beschichtungsbeispiel

Breitband entspiegelung & selektive Filter
durch konforme Beschichtung auf
gewölbten Substrat oberflächen

VERA

Verdampfungsanlage für

optische Anwendungen

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage



LINSEN &
OPTISCHE DOME

Wenn Sie Linsen elemente mit einer
interferenz optischen Breitband entspiegelung
oder selektiven Filter schicht versehen wollen,
müssen diese Beschich tungen bestimmte
Spezi fikationen an Temperatur- und Umwelt -
stabilität erfüllen.

Das bringt besondere Heraus forderungen mit
sich: eine gleich mäßige Filter funktion entlang
der gekrümmten Substrat oberfläche, die beid -
seitige Ent spiegelung der Linsen oberflächen,
eine zusätz liche optische Filter funktion sowie
eine klima beständige, mechanisch stabile
Linsen vergütung mit verbessertem Shift-
Verhal ten des Filters durch dichte re
Schichten.

Für solche Anforderungen bieten wir mit der
OPTA X eine Alternative zum Bedampfen.

Direktes Aufbringen von Filtern auf

Linsen elemente

mit kon kaven und kon vexen Oberflächen



Dichte Schichten für Front linsen

mit hoher Abrieb- & Wetter festigkeit



Ein- und beidseitige Beschich tung

von schweren Linsen mit großem Durch -
messer




Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel


Antireflexbeschichtung
Beschichtungsbeispiel



Hoch präzise optische Filter
durch spezielle Multilagen beschichtung

VERA

Verdampfungsanlage für

optische Anwendungen

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



OPTISCHE
INTERFERENZFILTER

Geringste optische Verluste, mög lichst keine Ab sorption
und Streuung, hohe Trans mission im Filter-Durchlass -
bereich, tiefe Blockung im Filter-Sperr bereich, steile,
präzise Filter kanten - das sind Anforderungen an
optische Interferenz filter wie Band passfilter, Dichroi -
tische Filter, Strahl teiler, Polarisations- oder Kerb filter.

Die Leistungs fähigkeit von Kameras, Projek toren, Teles -
kopen und op tischer Mess technik wird kontinu ierlich
verbessert. Dafür werden standardi sierte Kompo nenten
mit verbesserten interferenz optischen Beschich tungen
benötigt. 

Diese Multilagen schichten bestimmen die konkrete
Bauteil funktion. Außerdem reflek tieren sie das Licht
oder spalten es selektiv in Teil strahlen auf. Sie blockieren
einzelne Wellen längen oder wirken als Durchlass filter
für einen bestimmten Lichtfrequenz bereich.  Wir bieten
Ihnen Beschichtungs anlagen für solch anspruchs volle
Filter abscheidungen. 

Höchste Schichtdicken -

präzision

und Reproduzier barkeit der
Abscheidung



Anspruchsvolle Filter -

abscheidung

auf zwei- & dreidimensiona len
Substraten



Geeignet für Ziel -

materialien für alle Wellen -

längen

von UV bis IR




Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel


Dreifach-Bandpassfilter

Beschichtungsbeispiel



HOCHPRODUKTIVE
BEIDSEITIGE BESCHICHTUNG
für anspruchsvolle Multi schicht systemeOP

TA
 X

Mit der OPTA X200 und OPTA X300 bie ten wir Ih nen hoch -
pro duk ti ve Be schich tungs an la gen so wohl für an spruchs -
volls te op ti sche Schicht sys te me als auch für die prä zi se
Ab schei dung von z. B. leis tungs star ken pie zo elek tri schen
Ma te ria li en wie AlN und AlScN. Dies trifft ins be son de re für
Mul ti la gen op ti ken mit ei ner ho hen An zahl von wech seln -
den Schich ten und hoch wer ti ge Schicht sta pel von mi kro -
elek tro ni schen An wen dun gen und Halb lei ter-Sys te men zu.

Die Dreh tel ler-An la gen be schich ten bei der sei tig ho ri zon tal
und sind je nach Mo dell für die Pro zes sie rung von Sub stra -
ten mit 200 mm bzw. 300 mm Durch mes ser (in kl. G12-Wa -
fer) aus ge legt. Für ei ne op ti ma le Be schich tung kommt die
spe zi el le CARS-Tech no lo gie zum Ein satz. Aber auch wei te -
re Pro zess füh run gen wie Meta Mode, re ak ti ves oder nicht
re ak ti ves Sput tern ste hen zur Ver fü gung.

Für höchs te Va ria bi li tät kön nen Ma gne trons und/oder Plas -
ma quel len auf bis zu fünf Ports pro Be schich tungs sei te in -
te griert wer den. In-si tu-Mess tech nik zur Ver fol gung und
Kor rek tur des Be schich tungs fort schritts steht eben falls für
op ti sches Mo ni to ring zur Ver fü gung.

Bei de Mo del le sind mit ei nem au to ma ti schen Hand ling sys -
tem aus ge rüs tet. Die ses ist mo du lar auf ge baut und er mög -
licht ei ne si che re Be stü ckung mit un ter schied li chen Sub -
stra ten, die in an pass ba ren Car ri ern durch die An la ge ge -
schleust wer den.

Höchste Präzision & Qualität

durch schnelle, saubere, fehlerarme, homogene
Beschichtungen



Anti-Warp-Effekt

durch beidseitige Beschichtung mit verschiedenen
Materialien



Variable Produktanpassung:

Schichten, Schicht systeme & Bauteil-Geometrie



Dünnschicht-Sensoren
für Luft- & Raumfahrt

Optische Fenster

Advanced Packaging Dielektrische Spiegel

Wafer-Level-Optik Wellenleiter für
Augmented Reality

Displays für Fahrzeuge Displays für Unter -
haltungs elektronik

MEMS Leistungs elektronik

PiezoMEMS Linsen & Optische
Dome

Optische Inter ferenz -
filter


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

OPTA X200
Für Anwendungen auf Substraten mit bis zu 200 mm Durchmesser
optimiert
Erfüllt höchste Ansprüche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten
Einzigartige Homogenität und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten für optimale Ergebnisse in der
Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

OPTA X300
Prozessierung von Substraten bis 300 mm Durchmesser, inkl. G12-
Wafer
Erfüllt höchste Ansprüche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten
Einzigartige Homogenität und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten für optimale Ergebnisse in der
Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

ANWENDUNGEN

Substrate

Silizium-Wafer, Glas, Polymere, Metalle

Beschichtungsbreite

Bis zu 200/300 mm

Abscheidungsart

Doppelseitig, DC, pulsed DC, AC, CARS, 
meta mode, reactives Sputtern, RF

Substrattemperatur

RT … 300°C

Abscheidungstechnolgie

Magnetron-Sputtern: planar, rotatable

Transportart

Carrier oder Roboter

Systemsteuerung

Siemens SPS



HOCHREFLEKTIERENDE SCHICHTEN
Für großflächige Spiegel

SK
YV

A
Suchen Sie eine Be schich tungs lö sung für gro ße as tro no mi -
sche Spiegel, die hohe Re flek ti vi tät, nano me ter ge naue
Gleich mä ßig keit, re pro du zier ba re Pro zess steue rung und si -
che re Hand habung kombi niert? SKYVA-Vak uum be schich -
tungs an la gen wur den spe ziell für gro ße, ge krümm te
Spiegel sub stra te ent wi ckelt und kön nen ho mo ge ne, hoch -
re flek tie ren de Me tall schich ten auf Spie geln mit Dur chmes -
sern von bis zu 8,4 Me tern ab schei den. Ver schie de ne
Kamm er va rian ten und kundenspezi fi sche An la gen kon fi gu -
ra tio nen er mög li chen eine Skalier ung von klei nen und mit -
tle ren Aper tur en bis hin zu den grö ßten as tro no mi schen
Spie geln.

Die Be schich tung as tro no mi scher Spiegel stellt eine Viel -
zahl tech ni scher und be trieb li cher Her aus for de run gen dar.
Wäh rend die schie re Grö ße der Spiegel ein Haupt fak tor ist,
ist sie bei wei tem nicht der ein zi ge. Im Te les kop bau kön nen
ein zel ne Spiegel Dur chmes ser von mehr als acht Me tern
auf wei sen und wer den auf eine Ober flä chen ge nau ig keit
von et wa 20 Na no me tern po liert. Der Be schich tungs pro -
zess muss die se Ge nau ig keit be wah ren, eine Ver zer rung
der i dealen par abo len oder hy per bo li schen Form des Spie -
gels ver mei den und eine her vor ra gen de Schicht gleich mä -
ßig keit über die ge samte ge krümm te Flä che ge währ lei sten.

Höchste Reflektivität

bei anspruchsvollsten Substratformaten



Zuverlässiger Betrieb & mechanische Stabilität

über Jahrzehnte

 bei maximaler Substratsicherheit



Vollautomatische Abläufe

 inklusive moderner Steuerung/Visualisierung für den
Betreiber



SKYVA2000 von oben

SKYVA8400 im Vera C. Rubin Observatorium

Groß flächen optik


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

ANWENDUNGEN

Substrate

Glassubstrate mit Durchmessern bis zu 8,4 m,
konkave und konvexe Geometrien

Substratbewegung

Rotation des Substrats oder Rotation der Quellen

Beschichtungsmaterialien

Al, Ag, NiCr, SiN, SiOx, Nb2O5 und weitere

Prozesstechnologien

Magnetronsputtern, thermische und/oder
Elektronenstrahlverdampfung, Plasma-
Vorbehandlung

Dickenuniformität

≤±5 % über einem Spiegel-Durchmesser von 8,4
m

Messung

In-situ optische Überwachung, Quarz-Kristall-
Rate- und Dickenmessungen 

Systemsteuerung

Siemens SPS und WinCC



HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME
Für vertikale Prozesse &
mittlere Produktivität

Luft fahrt ver -
glas ung

Optische
Fenster

Lift-off
Prozesse

Advanced
Packaging

Dielektrische
Spiegel

Wellenleiter
für
Augmented
Reality

Groß flächen -
optik

Displays für
Fahrzeuge

Displays für
Unter -
haltungs -
elektronik

Leiter platten

Dünn schicht-
Photo voltaik

TOPCon
Solar zellen

Perowskit-
Tandem-
Solar zellen

Leistungs -
elektronik

Optische
Inter ferenz -
filter

VI
SS

Die VISS400 und VISS600 sind mo du la re An la gen für ver ti ka le Be schich tungs pro zes se. Sie sind
ide al, wenn Sie Ih re La bor an wen dun gen in den Pro duk ti ons maß stab über füh ren wol len.

Bei de Platt for men sind so wohl als In line-Ver si on mit ei nem En de oder als Durch lauf ver si on für
kon ti nu ier li che Pro zes se er hält lich. Je nach Mo dell sind sie für Sub strat brei ten von 400 mm
bzw. bis zu 600 mm zu ska lie ren. Die Sub stra te wer den mit ei nem Car ri er-Sys tem trans por tiert,
das ver ti kal um sie ben Grad ge neigt ist. Die An la ge kann be- und ent la den wer den, oh ne dass
die Vor der sei te der Sub stra te da bei be rührt wird.

Da mit er laubt das An la gen kon zept die kos ten ef fi zi en te Be schich tung gro ßer Sub stra te. Zu -
sam men mit dem ver ti ka len Sub strat trans port er mög licht dies ei nen par ti kel frei en Be schich -
tungs pro zess, der die VISS-An la gen für den Ein satz in der Halb lei ter in dus trie qua li fi ziert – vor
al lem für An wen dun gen wie Ad van ced Pack a ging, Leis tungs elek tro nik und Pie zo sen so ren.

Skalierbar

durch modulares Design

 Leicht anpassbar an

Ihre Bedürfnisse

durch flexible
Konfigurations optionen

 Laden ohne

Berührung der

Substrat vorderseite

durch Carrier-Transport



ANWENDUNGEN

HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME
Für horizontalen Substrattransport

Dünnschicht-
Sensoren für
Luft- &
Raumfahrt

Advanced
Packaging

Wellenleiter
für
Augmented
Reality

Radar -
antennen

Metallische
Bipolar platten

Leiter platten

BC-Solar -
zellen

TOPCon
Solar zellen

Hetero -
junction-
Solar zellen

Perowskit-
Tandem-
Solar zellen

Leistungs -
elektronik

HI
SS

Die HISS300 und HISS600 sind mo du la re Be schich tungs an la gen für die ho ri zon ta le Be schich -
tung von Sub stra ten. Sie sind die bes te Wahl, wenn Sie nach ei ner sehr fle xi blen Pro duk ti ons -
an la ge mit klei nem oder mitt le rem Durch satz su chen, die mit be währ ter Tech no lo gie aus ge -
stat tet ist.

Dank ih res mo du la ren Auf baus kön nen die An la gen nach Ih ren Be dürf nis sen kon fi gu riert wer -
den. Wir bie ten ver schie de ne Kon fi gu ra tio nen an: Zum Bei spiel die Ver si on mit nur ei nem En de
für ei nen klei ne ren Pro duk ti ons um fang.

Die Sys te me bie ten ei ne ho he Pro zess fle xi bi li tät für Sput ter- und Ver damp fungs pro zes se so -
wie di ver se Vor- und Nach be hand lungs me tho den.

Der fle xi ble und dy na mi sche Auf bau der An la gen mit stan dar di sier ten Mo du len er mög licht ei -
ne kun den spe zi fi sche Kon fi gu ra ti on – sie kön nen al so an neue Pro zes se oder An for de run gen
an ge passt wer den. Da her kön nen un se re Kun den mit die ser An la ge auf Än de run gen der An -
for de run gen an Pro dukt und Pro zess re agie ren.

Beidseitige oder

einseitige

Beschichtung

passend zur Ihren
Substrat- &
Prozessanforderungen

 Hohe Flexibilität

in der Prozesstechnologie
und Anlagenkonfiguration

 Ideal für F&E bis zur

Serien produktion

durch ein fach skalier bare
Pro zesse



ANWENDUNGEN



HOCHFLEXIBLE
& SKALIERBARE
CLUSTER-SYSTEME
Für Forschung,
Entwicklung & Produktion

Dünnschicht-
Sensoren für
Luft- &
Raumfahrt

Optische
Fenster

Lift-off
Prozesse

Advanced
Packaging

Dielektrische
Spiegel

Wafer-Level-
Optik

Wellenleiter
für
Augmented
Reality

Displays für
Fahrzeuge

Displays für
Unter -
haltungs -
elektronik

MEMS

TOPCon
Solar zellen

Hetero -
junction-
Solar zellen

Perowskit-
Tandem-
Solar zellen

Leistungs -
elektronik

PiezoMEMS

CL
US

TE
R

Die Cluster-Systeme CS200 und CS300 sind mo du la re Be schich tungs an la gen, die sich
für hoch fle xi ble bzw. hoch pro duk ti ve Pro zes se in der Ent wick lung bzw. Pro duk ti on
von Halb lei ter-, Op tik- bzw. Pho to vol ta ik-An wen dun gen eig nen. Die An la gen sind spe -
zi ell für die Pro zes sie rung von Sub stra ten mit ei nem Durch mes ser von 200 mm bzw.
300 mm (in klu si ve G12-Wa fer) aus ge legt.

Da mit sind un se re Cluster-Systeme die ideale Wahl für die Ent wick lung neu er Be -
schich tungs tech no lo gi en und die Er zeu gung von Schich ten mit spe zi fi schen Ei gen -
schaf ten und ei ner ho hen Re pro du zier bar keit. Zu den An wen dun gen zäh len Sen so ren
und die Sili zi um-Durch kon tak tie rung (TSV) für die 3D-Ad van ced-Pa cka ging-Tech no lo -
gie in der Halb lei ter in dus trie. Dar über hin aus fin det die CS300 in der Ent wick lung neu -
er So lar zell-Ge ne ra tio nen wie TOPCon und Pe rows kit-Tan dem ih ren Ein satz.

Dank ih rer gro ßen Fle xi bi li tät hel fen die Cluster-Systeme, Ih re Be triebs kos ten zu sen -
ken. Sie sind in di vi du ell für un ter schied li che Auf ga ben kon fi gu rier bar: Um die zen tra le
Trans fer kam mer fin den bis zu sie ben Pro zess kam mern und ei ne oder meh re re Sch -
leu sen Platz. Al le Kam mern sind so wohl va ku um- als auch steue rungs tech nisch von -
ein an der ge trennt.

Skalierbar

durch modulares
Design

 Angepasst an Ihre

Bedürfnisse

durch flexible
Konfiguration

 Hilft Ihnen

Betriebskosten zu

senken

durch Flexibilität



ANWENDUNGEN

HOCHFLEXIBLES & ANPASSBARES
BESCHICHTUNGS SYSTEM
Für Verdampfungs prozesse

Dünnschicht-Sensoren für Luft-
& Raumfahrt

Dielektrische Spiegel

Groß flächen optik

Linsen & Optische Dome

Optische Inter ferenz filter

VE
RA

VERA-Sys te me sind kom pak te, Ka lot ten-ba sier te PVD-Batch-Be schich tungs sys te me für die
Ver damp fung mit ther mi schen oder Elek tro nen strahl ver damp fern so wie Io nen strahl- und Plas -
ma quel len.

Die Platt form bie tet ein ho hes Maß an Fle xi bi li tät, ein schließ lich der Mög lich keit, ver schie de ne
Sub strat ty pen zu be ar bei ten, Mehr schicht be schich tun gen durch zu füh ren und un ter schied li -
che Tech no lo gi en ein zu set zen. Sie kann als Stand-alo ne-Sys tem di rekt im Rein raum in stal liert
oder au to ma tisch durch ei ne Rein raum wand mit tels Hand ling-Sys tem be la den wer den.

Die VERA-Platt form ver fügt über fle xi ble Kon fi gu ra tio nen, die kun den spe zi fisch an ge passt wer -
den kön nen, und ge währ leis tet so die An pas sungs fä hig keit an ver schie de ne An wen dun gen in
der Op tik oder Elek tro nik. Die uni ver sel le Sub strat kom pa ti bi li tät wird durch den Ein satz von
seg men tier ten Kup peln, Pa let ten- oder Pla ne ten-Sys te men er reicht.

Mit vier ver schie de nen Kam mer grö ßen bie tet das VERA-Port fo lio die pas sen de Lö sung so wohl
für Ent wick lungs pro jek te als auch für die Hoch vo lu men-Pro duk ti on. Zu sätz lich um fasst die
Platt form op ti sche Über wa chungs funk tio nen zur Si cher stel lung und Kon trol le der Pro zess qua -
li tät.

Breites Spektrum an

Technologien

von einfacher thermischer
Ver dampfung bis hin zu
ionen unterstützter
Elektronen strahl ver -
dampfung

 Kunden spezifische

Kammer größe

von der Labor größe bis
hin zur Hoch volumen-
Produktion

 Ho he Fle xi bi li tät bei

Sub strat -Geo me trien

& -grö ßen

 durch ver schie de ne Ar ten
von Sub strat hal tern

 ANWENDUNGEN
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Rund um den Globus für Sie da

Überblick

Erst klas si ge Tech no lo gie, Qua li tät und Pro duk ti vi tät sind
der Schlüs sel zu Ih rem Er folg und fes ter Be stand teil un se -
rer An la gen.

Welt weit kom men VON ARDENNE-Be schich tungs an la gen in
über 50 Län dern zum Ein satz. Die Be treu ung der mehr als
1000 in stal lier ten An la gen er folgt von un se ren lo ka len Ser -
vice stand or ten oder vom Un ter neh mens sitz in Dres den
aus. Bei Fra gen oder The men jeg li cher Art un ter stüt zen wir
Sie te le fo nisch, per sön lich vor Ort oder per Re mo te-Sup -
port.

Umfassender Support für Ihre Anlagen

über die gesamte Lebensdauer



Weltweit für Sie da

mit Servicestandorten vor Ort



Breites Produktportfolio

damit Sie alles aus einer Hand bekommen




AN ALLEN
SERVICESTANDORTEN
BIETEN WIR:


Lokale Service- Hotline & 

Qualifiziertes Service  personal [bis zu 24/7]


Service- Vertrieb


Ersatz teil manage ment


Inspektions- und

Wartungs service


Upgrades & Nach rüstungen


Technisches Training


Kunden schulungs zentrum

am Standort Dresden

GEMEINSAM TESTEN,
BEMUSTERN & VERBESSERN
Von der Simulation bis zur Pilot produktion

TE
ST

EN
 &

 S
IM

UL
IER

EN

Be muster ung & Schicht -
entwicklung

In unserem Technology & Application Center
(TAC) ar bei ten wir ge mein sam mit Ihnen an der
näch sten Gener ation Ihrer Be schich tungs an -
wen dun gen.

Von der Si mu la ti on der Schicht sta pel und ih rer
Funk tio na li tät, über die Be mus te rung im La bor-
und Pi lot maß stab bis hin zur Mes sung und Aus -
wer tung der Schicht- und Sub strat ei gen schaf -
ten: Wir sind auf die ver schie dens ten An for de -
run gen vor be rei tet. Das gibt Ih nen die Mög lich -
keit, be reits vor ab die Funk ti on der Be schich -
tung für Ihr Pro dukt auf re le van ten Pro ben grö -
ßen zu tes ten.

Erkenntnis gewinn durch Simulation

der Schicht zusammen setzung & Eigenschaften



Risikominimierung & schnellere Marktreife

durch industrielle Erprobung



Individueller Zugang

zu einer Vielfalt an Beschichtungsmaterialien  & Leistungen



Optimale Anlagenauslegung

durch Erprobung im skalierbaren Prozess



SIMULATION
Hilft Ihnen, Ihren Prozess zu verstehen

Sie wol len Ih re Pro dukt ent wick lung be schleu ni gen? Und
Sie wis sen, dass die Ant wort dar auf die mul ti phy si ka li sche
Si mu la ti on und Mo del lie rung ist? Sie wol len ge naue Er geb -
nis se? Aber wel che Lö sung ist die rich ti ge für Sie?

Wir kön nen Ih re Pro dukt ent wick lung und Ihr Up gra de-Ver -
fah ren be schleu ni gen, in dem wir den tech ni schen Auf -
wand mit mo derns ter Mo del lie rung und Si mu la ti on re du -
zie ren. So kön nen Sie Ih re in di vi du el le Va ku um lö sung pla -
nen oder Mach bar keits stu di en für die Auf rüs tung ei nes
lau fen den Sys tems durch füh ren.

Wir ver fü gen über ei ne her aus ra gen de Ex per ti se in der
Mul ti ska len si mu la ti on und ha ben die se ge nutzt, um ei ne
hoch op ti mier te Sys tem leis tung und bes te Pro zess qua li tät
zu ge währ leis ten.
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VA CLEANROOM
REINRAUMGERECHTE BEMUSTERUNG
& ANLAGENMONTAGE
FÜR PRÄZISIONSOPTIK, PHOTONISCHE
SYSTEME & HALBLEITERANWENDUNGEN

VA CLEANROOM
Bemusterung & Schichtentwicklung

Unser neuer Rein raum bie tet bes te Be din gun gen mit ISO5- und ISO7-Zo nen
zur Mon ta ge und In be trieb nah me von Sys te men für kom ple xe Auf ga ben in
den Be rei chen Halb lei ter tech nik so wie Ma te ri al wis sen schaft und Me di zin -
tech nik, teil wei se so gar mit den höchs ten Rein heits an for de run gen (ISO5
AMC).

Der Rein raum wird mit ei ner neu en OPTA X-Be schich tungs an la ge aus ge stat -
tet, die ab Mit te 2026 für ge mein sa me Ma te ri al- und Bau ele ment ent wick lun -
gen zur Ver fü gung steht. Ge mein sam mit ei nem erst klas si gen Team von
Tech ni kern und Ent wick lern wer den wir in der La ge sein, zur nächs ten Ge ne -
ra ti on Ih rer Be schich tungs an wen dun gen bei zu tra gen.

Wir de cken den ge sam ten Pro zess ab, von der Si mu la ti on von Schich ten und
de ren Funk tio nen über La bor- und Pi lot maß stabs pro ben bis hin zur Mes sung
und Be wer tung von Schicht- und Bau ele ment ei gen schaf ten. Dies gibt Ih nen
die Mög lich keit, die Funk ti on der Be schich tung für Ihr Pro dukt in ei ner re le -
van ten Um ge bung oder ein schließ lich Ih rer Pro zess ket te im Vor aus zu tes -
ten.

Handhabung von Wafer-Substraten in

ISO5-Umgebung

zur Analyse auf Wafer-Ebene oder für weitere
externe Verarbeitung



Risikominimierung & schnellere

Marktreife

durch industrielle Tests



Gewinnung von Erkenntnissen durch

begleitende Simulation

von Schichtprozessen und zugehörigen
Eigenschaften



Individueller Zugang

zu einer Viel zahl von Beschich tungs -
materialien & Dienst leistungen sowie F&E-
Partnern





Unternehmen Karriere Anwendungen Produkte Service
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UNSERE STÄRKEN
Eigenes Technology &  Application Center

Musterbeschichtungen von Kundenanwendungen
Entwicklung von kundenspezifischen Schichtstapeln
Produkt- und Prozessverifizierung und -optimierung
Testen von neuen Technologien und Komponenten

Globale Projekterfahrung

VON ARDENNE-Anlagen werden in über 50 Ländern eingesetzt.
Wir haben eine installierte Basis von Hunderten von
Beschichtungsanlagen weltweit, von kleinen Systemen bis hin zu
Anlagen für großflächige Beschichtungsanwendungen für
verschiedene Märkte.

Simulationsdienstleistungen

Wir bieten professionelle Simulationstechnik, um die beste
Prozessqualität in Bezug auf Plasma, Wärme und Kühlung zu
gewährleisten. Darüber hinaus helfen unsere Simulationswerkzeuge
dabei, Schichteigenschaften zu demonstrieren, zu entwickeln und
zu verbessern sowie Prozesse, Details und die Leistung unserer
Systeme zu definieren oder zu optimieren.

Umfassendes Service-Portfolio 

VON ARDENNE Servicestützpunkte in aller Welt
Vor-Ort-Service
Fernzugriff durch unsere Technikabteilung
Regelmäßige technische und technologische Schulungen
Ersatz- und Verschleißteillager in Kundennähe
Lebenszyklusverlängerung von Verschleißteilen

Partnerschaften

VON ARDENNE verfügt über ein Netzwerk von Partnern für
Forschung und Entwicklung und zur Identifizierung zukünftiger
Technologien.
Es besteht aus:

Fraunhofer Instituten
Instituten der Helmholtz-Gesellschaft
Universitäten
Unternehmen

Upgrades & Retrofits 

Sobald Ihr Unternehmen wächst, wächst auch Ihre VON ARDENNE-
Anlagen mit ihren Aufgaben - dank des modularen Aufbaus und der
von uns angebotenen Upgrades. Wir liefern Ihnen auch die
notwendigen technologischen Upgrades, wenn Sie sich für eine
Änderung Ihrer Anwendungen entscheiden.
Und wenn Ihre Anlagen in die Jahre gekommen sind, rüsten wir Ihre
Systeme mit neuen Komponenten nach, egal ob es sich um VON
ARDENNE- oder Fremdmaschinen handelt.

WER WIR SIND & WAS WIR TUN
VON ARDENNE entwickelt und fertigt Anlagen für die industrielle
Vakuumbeschichtung von Materialien wie Glas, Wafer, Metallband
oder Kunststofffolie. Je nach Anwendung sind diese Schichten einen
Nanometer bis wenige Mikrometer dünn und verleihen den
Materialien neue funktionale Eigenschaften. 
Aus diesen Materialien stellen unsere Kunden hochwertige
Produkte her, wie Architekturglas, Displays für Smartphones und
Touchscreens, Solarmodule oder Wärmeschutzfolien für
Autoverglasung.

Wir bieten unseren Kunden technologisch ausgereifte
Vakuumbeschichtungsanlagen, umfassendes Know-how und
weltweiten Service. Die Schlüsselkomponenten werden bei
VON ARDENNE selbst entwickelt und gefertigt. Anlagen und
Komponenten aus dem Hause VON ARDENNE leisten einen
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Sie sind entscheidend
bei der Herstellung von Produkten, die helfen, weniger Energie zu
verbrauchen oder Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu
erzeugen.

WELTWEITER VERTRIEB UND SERVICE
VON ARDENNE GmbH (headquarters)  I  Am Hahnweg 8 I 01328 DRESDEN I GERMANY
Sales:  +49 (0) 351 2637 189  I  sales@vonardenne.com    
Service:  +49 (0) 351 2637 9400  I  support@vonardenne.com
VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd.  I  +86 21 3769 0555 I  sales-vave@vonardenne.com; support-
vave@vonardenne.com
VON ARDENNE Malaysia Sdn. Bhd.  I  +60 4408 0080 I  sales-vama@vonardenne.com; support-vama@vonardenne.com
VON ARDENNE North America, Inc.  I Ohio office  I  +1 419 386 2789 I  sales-vana@vonardenne.com; support-vana@vonardenne.com
VON ARDENNE Vietnam Co., Ltd.  I  +84 28 6272 3189 I sales-vavn@vonardenne.com; support-vavn@vonardenne.com
VON ARDENNE India Pvt. Ltd.  I  sales-vaid@vonardenne.com; support-vaid@vonardenne.com


